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用語集 / Glossary

	SLC
	Scattered Light Control

	DLC
	Diamond Liked Carbon ( coating )

	NIP
	Nickel Phosphorus ( coating )

	
	

	
	

	
	


1. 各サブシステムの簡単な定義 / Concise definition of Scattered Light Control
LCGT建設完了までに各サブグループが責任を持って提供すべき機能と、それを実現するための基本的対策。
	No.
	機能 / Function
	基本的対策 / Policy

	1
	SLC for Main 3km Duct
	-   Diamond Liked Carbon (DLC) or NIP Coated Baffles

	2
	SLC for Radiation Shield Duct
	· Diamond Liked Carbon (DLC) or NIP Coated Baffles
· Radiation Protector coated by DLC or NIP around Mirrors in the inner shield.

	3
	SLC for Main IFO Optics
	· Proper wedge

· angle Low reflection low scattered loss AR coating

· Optical dumping set for the high intensity AR reflected light

· Optical dumping set for the high angle scattered light

	4
	SLC for Input Output Optics
	· HR mirrors are desirable

· Back side should be polished and AR coated

· Proper wedge
· Optical dumping set for the transmitted light

	5
	SLC for Vacuum Windows
	· Proper edge
· Double AR coated

· Optical dumping set for the high intensity AR reflected light

	6
	SLC for Photo Detectors
	· Housed in NIP coated box

· Optical dumping set for the high intensity AR reflected light

· Optical dumping set for the reflected light fro PDs

	7
	SLC for non-Linear Optics
	· Optical dumping set for the high intensity AR reflected light
· Brewster angle cutting

	8
	SLC for Beam Axes
	· Iris
· NIP coated meshed metal tube beam guide

	
	
	


2. 要求仕様 / Required specifications Scattered Light Control
１で示した機能に対する要求仕様が記述されている LCGT design document version 2 での section 番号、関連 sub-system、Design document version 2 からの変更の有無と可能性。
	No.
	機能 / Function
	Described section (**)
	Required value
	modified
	to be modified

	1
	SLC for Main 3km Duct
	14.2
	Less than 1/10 of the targeted Sensitivity
(2*10^-21 is designed)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	2
	SLC for Radiation Shield Duct
	New
	Less than 1/30 of the designed heat for one mirror (~ 300mW)

Practical baffles design is proven in CLIK (Tomaru)

Practical mirror shield is proven in CLIO (Uchiyama)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	3
	SLC for Main IFO Optics
	New
	Damp 10ppm loss from one mirror 
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	4
	SLC for Input Output Optics
	New
	Not fixed
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	5
	SLC for Vacuum Windows
	New
	Not fixed
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	6
	SLC for Photo Detectors
	New
	Not fixed
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	7
	SLC for non-Linear Optics
	New
	Not fixed
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	8
	SLC for Beam Axes
	New
	Not fixed
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	
	
	
	
	
	


** Section in LCGT Design Document

3. インターフェース / Interface of the Scattered Light Control
各サブシステムの詳細設計を行うにあたり、決定しなければならない仕様、他のサブシステムで決めて欲しい仕様、もしくは合意されている仕様

* 実際に建設が始まったら決まっていないと困ること、建設完了までに決まっていないといけないこと。　
	
	事項 / Item
	関連サブシステム / Related sub-system
	要求値 / Value
	合意済 / Confirmed

	
	SLC for Main 3km Duct
	· Vacuum

· SPI
	· Outgas level
	By Vacuum for DLC, not NIP

	*
	SLC for Radiation Shield Duct
	· Vacuum

· Cryostat

· Refrigerator
	· Refrigerator power to evacuate the heat load from 300K area.
	By Cryostat system

	
	SLC for Main IFO Optics
	· Vacuum

· ISC

· Mirror Coating
	· Position

· Scattered light level, angle
	Not yet

	*
	SLC for Input Output Optics
	· Vacuum
	· Housed in vacuum?
	Not yet

	*
	SLC for Vacuum Windows
	
	
	not yet

	*
	SLC for Photo Detectors
	· Clean Environment

· Sound Environment
	· Clean air introduction
· Box material
	not yet

	*
	SLC for non-Linear Optics
	· Input optics
	· Scattered light level
	not yet

	*
	SLC for Beam Axes
	· Input Optics Design
	· Layout
	not yet

	
	
	
	
	


↑ 当該サブシステムが決めないといけないことには * 印を付けること。 
0. サブシステムの現状 / Current status of the Scattered Light Control
 a) Conceptual design (サブシステムの定義) は確定しましたか？

確定 / 未定
    * 未定な部分がある場合、検討項目を簡単に記述して下さい。

    * Conceptual design の変更に伴い、予想される影響（検討事項）と関連 sub-group。

 b) Alternative design は残っていますか？

残っている / いない
    * Alternative design の採用により生じると予想される影響（検討項目）と 関連sub-group。

 c) 今年予算承認されたとした場合、年度内に決定すべき項目と関連 sub-group。
輻射シールドにつけるバッフルのコート素材、位置、個数、について。
インナーシールド内の鏡輻射保護シールドの位置、コート素材について。
Optical dumping set for the high intensity AR reflected light　の方針について。
IFOのデザインにより決まった鏡の位置からのWedge角の逆算。
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